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第 5 回 誘電体サンプルの作製方法 

          

 

平成18 年11 月9日(木) 3，4 時限 

担当：舟窪 浩 

 

・ 焼結体の作製方法 

   焼結体での結晶配向制御方法とその特性 

    結晶核を用いる方法と用いない方法 

 

・ 膜の作製方法 

厚膜作成方法とその特性 

 気相からの作製方法 

 液相からの作製方法 

薄膜作製方法とその特性 

 気相からの作製方法 

 液相からの作製方法 

 

・ 単結晶の作製方法とその特性 

    単結晶作製のための状態図の読み方 

 

 


